NOMBRE: LABORATORIO DE PELiCULAS DELGADAS
HRS./SEM.: 4
CLAVE: F58

Objetivos generales

Dentro de este curso se abordaran temas relacionados con el crecimiento de peliculas delgadas,
su caracterizacion electrénica y estructural, realizando practicas con las cuales se apliquen lo
conocimientos tedricos adquiridos en peliculas delgadas.

Programa sintético

1.Resumen de ciencia de materiales

2.Tecnologia y ciencia de vacio

3.Procesos de evaporacion de peliculas delgadas

4.Descargas, plasmas e interaccion de iones con la superficie
5.Plasmay haz de iones para el procesado de peliculas delgadas
6. Epitaxia

7.Estructura y caracterizacion de peliculas delgadas y superficies

Programa analitico

1. Resumen de ciencia de materiales
1.1 Introduccion
1.2 Estructura
1.3 Defectos en sélidos
1.4 Enlaces y bandas en materiales
1.5 Termodinamica de materiales
1.6 Cinética y nucleacién

2. Tecnologia y ciencia de vacio
2.1 Introduccién
2.2 Teoria cinética de los gases
2.3 Bombeo y transporte de gas
2.4  Bombas de vacio
2.5 Sistemas de vacio

3. Procesos de evaporacion de peliculas delgadas
3.1 Introduccion
3.2 Fisicay quimica de la evaporacion
3.3 Uniformidad y pureza del espesor de peliculas delgadas
3.4  Equipo para evaporacion
3.5 Procesos de evaporacién y aplicaciones

4. Descargas, plasmas e interaccion de iones con la superficie
4.1 Introduccion
4.2 Plasmas, descargas y arcos



4.3 Fundamentos de fisica de plasmas
4.4 Reacciones en plasmas
4.5 Fisica de erosionado
5. Plasmay haz de iones para el procesado de peliculas delgadas
5.1 Introduccion
5.2 Proceso de erosionado DC, AC y reactivo
5.3 Erosionado con magnetron
5.4  Ataque por plasma
6. Epitaxia
6.1 Introduccion
6.2 Manifestaciones de la epitaxia
6.3 Defectos en peliculas epitaxiales
6.4 Epitaxia de compuestos semiconductores
6.5 Meétodos de alta temperatura para el crecimiento de peliculas semiconductoras
epitaxiales
6.6 Métodos de baja temperatura para el crecimiento de peliculas semiconductoras
epitaxiales
6.7 Mecanismos y caracterizacion de peliculas delgadas epitaxiales
7. Estructura y caracterizacion de peliculas delgadas y superficies
7.1 Morfologia estructural de peliculas delgadas y recubrimientos
7.2  Simulacién computacional de la estructura de peliculas
7.3  Control de la microestructura en peliculas dlegadas
7.4  Peliculas delgadas amorfas
7.5 Espesor de peliculas
7.6  Caracterizacion estructural de peliculas y superficies

Técnicas de ensefanza sugeridas

Exposicion oral

Exposicion audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Seminarios

Lecturas obligatorias

Trabajos de investigacion
Practicas en taller o laboratorio
Practicas de campo

Otras:
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Elementos de evaluacién sugeridos

Examenes parciales

Examenes finales

Trabajos y tareas fuera del aula
Participacion en clase
Asistencia a practicas

Otras:
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